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НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Основные сферы деятельности выпускников факультета – это образование, наука, информационные технологии, производство полупроводниковых приборов, интегральных схем, микро- и наноразмерных систем, разработка новых технологий и материалов, компьютерное моделирование и анализ технологических процессов, организация и управление технологическими процессами (производствами). (смотрите пример оформления материалов в сборнике X Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники»). 

Таблица 1 – Состав золя
	Вещество
	Количество содержимого в масс. %

	Si(OC2H5)4 
	31

	C20OH2ON2O4
	1

	Н2О
	16

	CH3COCH3
	52
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Рисунок 1 – Подпись к рисунку
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